EP 0 535 540 A3

European Patent Office
0 @ Verb&ffentlichungsnummer: 0 535 540 A3

Office européen des brevets

® EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG

@) Anmeldenummer: 92116389.5 @ Int. c15: C23F 4/00, HO1L 21/321

@ Anmeldetag: 24.09.92

Prioritdt: 02.10.91 DE 4132838 @ Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
Verb6ffentlichungstag der Anmeldung: D-80333 Miinchen (DE)

07.04.93 Patentblatt 93/14
(®) Erfinder: Grewal, Virinder, Dr.

Benannte Vertragsstaaten: 9 Laurel Court

BEDE FRGB IT Fishkill, N.Y. 12524 (US)

Erfinder: Schwarzl, Siegfried, Dr.

Verbffentlichungstag des spater verdffentlichten Josef-Kyreinstrasse 11b

Recherchenberichts: 19.10.94 Patentblatt 94/42 W-8011 Neubiberg (DE)
@ Verfahren zum Atzen einer Al-haltigen Schicht.
@ Eine Al-haltige Schicht (5) wird in einer Reak- -
tionskammer (1) einem Plasma ausgesetzt. Das (2
Plasma wird aus einem Gasgemisch, das HCI-Gas

1 ] .

und Nz2-Gas enthilt, gebildet. In der Reaktionskam-
mer (1) herrscht ein Druck von mindestens 6,67 Pa
(50 mTorr).
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